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第５１回文化祭のご案内 
 

 白露の候，保護者の皆様におかれましては，益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。また，日頃より本校の教

育活動へのご理解とご協力に感謝申し上げます。 

 さて，芸術の秋にふさわしく第５１回文化祭をまどかぴあ大ホール及び本校にて，下記のとおりに開催いたしま

す。 

 つきましては，保護者の皆様に子ども達の音楽の学習成果や学級の美しいハーモニーをご鑑賞いただきますよ

うご案内申し上げます。 

 なお，次のページの第５１回文化祭（合唱コンクール）に関してのお願いをあわせてご確認ください。また，合唱

順等の詳細につきましては，後日パンフレットを配付いたします。 

 

 

記 

 

 

１ ステージの部 

（１）日 時  令和８年１０月２０日（火）  

（２）会 場  まどかぴあ大ホール 

（３）学年ごとの時間 

＜午前の部＞ 

・ ９：５０～１０：２５   1年合唱コンクール 

・１０：２５～１０：４０   1年学年合唱 

・１０：４０～１０：５０   休憩（入れ替え） 

・１０：５０～１１：２０   2年合唱コンクール 

・１１：２０～１１：３５   2年学年合唱 

・１１：３５～１１：４５   休憩（入れ替え） 

・１１：４５～１２：１５   ３年合唱コンクール 

・１２：１５～１２：３０   ３年学年合唱 

＜午後の部＞ 

・１４：１０～１４：２０   English speech 

・１４：２０～１４：３５   人権作文 

  ・１４：４５～１５：１０   吹奏楽部演奏 

 

２ 展示の部 

（１）月 日 令和８年１０月２３日（金）  

（２）会 場 大野城市立大利中学校 

（３）時 間 １２：４５～１４：３５ 

（４）展示場所 視聴覚室，多目的室，被服室，第１理科室（予定） 

（５）主な展示作品  

①美術科・各教科の作品  

②美術部作品，きらり学級作品，手芸部作品など 
【お問合せ先】 

大利中学校 ℡ 092－5９６－２９１１ 
教頭 竹井 



 

第５１回文化祭に関してのお願い 
 

【ステージの部】 
１ 入・退場，マナー等について 

（１）合唱中は絶対に私語等は慎んでください。 

（携帯電話はあらかじめマナーモードにするか，電源をお切りください。） 

（２）合唱中の会場への出入りはご遠慮願います。（係のご案内に従ってください。） 

（３）１・２・３学年の学級合唱・学年合唱の間に休憩（１０分）を設けております。誘導をしますので，その間に  

入場と退場を速やかにお願いします。 

（３）ホール前方は生徒専用となっております。 

（４）保護者席はホール後方の座席をご利用ください。 

  ※座席に限りがありますので，座席が不足する場合は立ち見となります。 

（５）生徒や教師の動線を妨げることのないようご配慮をお願いします。 

※当日は，録音録画を行っています。私語やシャッター音の鳴るスマートフォンやデジタルカメラでの撮影

はご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いいたします。 

（６）配付されている腕章をご着用ください。 

◎今年度は『入場整理券』を配付いたしません。当日，まどかぴあ大ホールエントランスにて学級名簿

での受付をお願いします。 

 

２ 当日のお願いと確認について 

（１）生徒は，８：５０までにまどかぴあに直接登校となります。なお，公共の交通機関は利用可としています。 

（２）現地まどかぴあにて，１５：５０解散となります。 

（３）欠席連絡は tetoruにて通常通りにお願いします。 

  ※電話の場合は 8:15～8:40にお願い致します。 

（４）部活動は完全休養日となります。 

 

３ 服装等について 

（１）服装は，制服といたします。 

（２）気温が低い場合は，以下のように対応いたします。 

  ①防寒具としてブレザーを持参する。 

  ②その他，防寒着が必要な場合は持参する。 

  ③ステージ上での服装については，各学級で決定する。 

 

 

【ステージの部】 
１ 展示見学について 

（１）展示見学の時間…１２：４５～１４：３５の間は，自由見学となります。 

（２）自由見学の場所は，美術室，視聴覚室，多目的室，被服室，第１理科室を予定しておりますので，自由  

に行き来をしながらご見学ください。 

 

２ その他について 

（１）当日は，生徒昇降口にて学級名簿に受付をお願い致します。 

（２）配付されている腕章をご着用ください。 

（３）展示の詳細につきましては、後日配付するパンフレットをご覧ください。 


